
 2026年度精密工学会秋季大会プログラム 2026/7/30  14:18

日程 開始時間 開始時間

8:45 A00 B00 C00 D00 E00 F00 8:45
9:00 A01 B01 C01 D01 E01 F01 9:00
9:15 A02 B02 C02 D02 E02 F02 9:15
9:30 A03 B03 C03 D03 E03 F03 9:30
9:45 A04 B04 C04 D04 E04 F04 9:45

10:00 A05 B05 C05 D05 E05 F05 10:00
10:15 A06 KS01 高口　順一 ベッコフオートメーション株式会社 B01 工作機械の高速高精度化 B06 263048 大山　陽史 九州大学 B13 プラナリゼーションCMPとその応用 C06 263197 辻野　貴大 東京大学院 D02 知的精密計測 D06 263013 渡邉　大智 株式会社リード B05 超音波振動を援用した加工技術 E06 KS03 渕脇　大海 横浜国立大学 H02 マイクロ／ナノシステム F06 10:15
10:30 A07 KS02 高口　順一 ベッコフオートメーション株式会社 B01 工作機械の高速高精度化 B07 263314 松野　聡太 近畿大学大学院 B13 プラナリゼーションCMPとその応用 C07 263206 猪股　祥大 東北大学大学院 D02 知的精密計測 D07 263077 後藤　勇二 日本工業大学 B05 超音波振動を援用した加工技術 E07 KS04 渕脇　大海 横浜国立大学 H02 マイクロ／ナノシステム F07 263085 三浦　憲二郎 静岡大学 A02 デジタルスタイルデザイン 10:30
10:45 A08 B08 263329 足立　真理子 ブルカージャパン株式会社 B13 プラナリゼーションCMPとその応用 C08 263226 辛　東昱 北海道大学 D02 知的精密計測 D08 263211 高野　慎之助 富山県立大学大学院 B05 超音波振動を援用した加工技術 E08 263041 對馬　知弥 室蘭工業大学 H02 マイクロ／ナノシステム F08 263159 佐々木　楽 日本大学 A02 デジタルスタイルデザイン 10:45
11:00 A09 263152 高橋　和希 京都大学大学院 B01 工作機械の高速高精度化 B09 263018 増谷　浩一 株式会社　荏原製作所 B13 プラナリゼーションCMPとその応用 C09 263310 川嶋　なつみ 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 D02 知的精密計測 D09 E09 263042 田中　矯 室蘭工業大学大学院 H02 マイクロ／ナノシステム F09 263215 土江　庄一 BIPROGY株式会社 A02 デジタルスタイルデザイン 11:00
11:15 A10 263026 小村　駿太郎 金沢大学大学院 B01 工作機械の高速高精度化 B10 C10 263330 Muhammad　Kurniawan Aji Osaka University D02 知的精密計測 D10 263248 谷口　諒 長岡技術科学大学 B05 超音波振動を援用した加工技術 E10 263038 外山　賀玖斗 工学院大学大学院 H02 マイクロ／ナノシステム F10 263203 臼杵　深 静岡大学 A02 デジタルスタイルデザイン 11:15
11:30 A11 263271 韓　吉輝 東京大学 B01 工作機械の高速高精度化 B11 263020 増谷　浩一 株式会社　荏原製作所 B13 プラナリゼーションCMPとその応用 C11 D11 263318 原　圭祐 一関工業高等専門学校 B05 超音波振動を援用した加工技術 E11 F11 11:30
11:45 A12 263176 荒木　健至 京都大学 B01 工作機械の高速高精度化 B12 263096 吉川　浩太 大阪大学 B13 プラナリゼーションCMPとその応用 C12 D12 263331 笹井　遥 名古屋工業大学 B05 超音波振動を援用した加工技術 E12 F12 11:45
12:00 A13 B13 263253 大西　雄也 大阪大学 B13 プラナリゼーションCMPとその応用 C13 D13 E13 F13 12:00
12:15 A14 B14 263262 宇野　恵 株式会社荏原製作所 B13 プラナリゼーションCMPとその応用 C14 D14 E14 F14 12:15
12:30 A15 B15 C15 D15 E15 F15 12:30
12:45 A16 B16 C16 D16 E16 F16 12:45
13:00 A17 B17 C17 D17 E17 F17 13:00
13:15 A18 B18 C18 D18 E18 F18 13:15
13:30 A19 B19 C19 D19 E19 F19 13:30
13:45 A20 B20 C20 D20 E20 F20 13:45
14:00 A21 B21 C21 D21 E21 F21 14:00
14:15 A22 263286 荒川　陽向 金沢大学 B01 工作機械の高速高精度化 B22 263056 金又　大介 摂南大学 G02 バイオ・医療への応用展開 C22 263266 奥田　純名 福井大学 D01 光応用技術・計測 D22 E22 263150 鈴木　健司 工学院大学 H02 マイクロ／ナノシステム F22 263004 吉澤　信 国立研究開発法人 理化学研究所 A01 形状モデリングの基礎と応用 14:15
14:30 A23 263167 平野　夏帆 川崎重工業株式会社 B01 工作機械の高速高精度化 B23 263112 田尻　喜識 名古屋大学大学院 G02 バイオ・医療への応用展開 C23 263110 太田　輝 東北大学大学院 D01 光応用技術・計測 D23 E23 263055 岡信　鷹志 日本工業大学 H02 マイクロ／ナノシステム F23 263164 島津　大翔 東京理科大学 A01 形状モデリングの基礎と応用 14:30
14:45 A24 263217 梅谷　翔真 株式会社東振テクニカル B01 工作機械の高速高精度化 B24 263129 Shah　Muhammad Aqib Raza 豊橋技術科学大学 G02 バイオ・医療への応用展開 C24 263100 速水　将治 東京大学 D01 光応用技術・計測 D24 263220 久野　将寛 同志社大学 B15 レーザ加工 E24 263305 町田　迭三 日本工業大学 H02 マイクロ／ナノシステム F24 263209 杉田　陽斗 弘前大学 A01 形状モデリングの基礎と応用 14:45
15:00 A25 263224 大塚　裕貴 東京大学大学院 B01 工作機械の高速高精度化 B25 263181 関口　廉 東京理科大学 G02 バイオ・医療への応用展開 C25 263300 山上　大毅 大阪大学大学院 D01 光応用技術・計測 D25 263234 竹石　優 千葉大学大学院 B15 レーザ加工 E25 263043 井上　健 横浜国立大学 H02 マイクロ／ナノシステム F25 263260 山口　大樹 北海道大学 A01 形状モデリングの基礎と応用 15:00
15:15 A26 263062 坂田　雅英 ヒノデホールディングス株式会社 B01 工作機械の高速高精度化 B26 263082 森　空華 岩手大学大学院 G02 バイオ・医療への応用展開 C26 D26 263171 金橋　暖 崇城大学 B15 レーザ加工 E26 263105 稲葉　勇太 横浜国立大学 H02 マイクロ／ナノシステム F26 15:15
15:30 A27 B27 C27 263080 千葉　匠 東北大学 D01 光応用技術・計測 D27 263308 藤原　龍也 千葉工業大学 B15 レーザ加工 E27 F27 263243 梁　遠鵬 東京大学 A01 形状モデリングの基礎と応用 15:30
15:45 A28 263114 窪田　敬仁 京都大学 B01 工作機械の高速高精度化 B28 263200 増井　周造 東京大学 G02 バイオ・医療への応用展開 C28 263192 山崎　向陽 東北大学 D01 光応用技術・計測 D28 263321 松山　優斗 埼玉大学 B15 レーザ加工 E28 F28 263254 太田　昂佑 東京大学 A01 形状モデリングの基礎と応用 15:45
16:00 A29 263116 大前　俊輔 京都大学大学院 B01 工作機械の高速高精度化 B29 263232 大藤　圭太朗 東北大学大学院 G02 バイオ・医療への応用展開 C29 263296 岩竹　佑来 大阪大学大学院 D01 光応用技術・計測 D29 E29 F29 263292 今仁　健人 東京大学 A01 形状モデリングの基礎と応用 16:00
16:15 A30 263247 水谷　建 オークマ株式会社 B01 工作機械の高速高精度化 B30 263136 相葉　実央 東京都立大学大学院 G02 バイオ・医療への応用展開 C30 263298 東良　航太 大阪大学 D01 光応用技術・計測 D30 263322 木下　響 千葉工業大学 B15 レーザ加工 E30 F30 16:15
16:30 A31 263165 田邊　響介 神奈川大学大学院 B01 工作機械の高速高精度化 B31 263320 岩元　晴希 東海大学大学院 G02 バイオ・医療への応用展開 C31 D31 263307 田原　真智也 千葉工業大学 B15 レーザ加工 E31 263022 西岡　柊哉 東海大学 A08 システムのシンセシス（設計・サービス・生産システム） F31 16:30
16:45 A32 263001 小木曽　太郎 ファナック株式会社 B01 工作機械の高速高精度化 B32 263263 曾根田　憲吾 東海大学大学院 G02 バイオ・医療への応用展開 C32 263201 髙橋　優太 東京工科大学 D01 光応用技術・計測 D32 263193 北村　海晴 東京大学大学院 B15 レーザ加工 E32 263023 中田　星空 東海大学 A08 システムのシンセシス（設計・サービス・生産システム） F32 263007 熊澤　一葉 電気通信大学 A04 サイバーフィールド構築技術 16:45
17:00 A33 B33 C33 263191 西尾　幸暢 ナルックス株式会社 D01 光応用技術・計測 D33 263196 増井　周造 東京大学 B15 レーザ加工 E33 263030 北田　幸夫 ヒノデホールディングス株式会社 A08 システムのシンセシス（設計・サービス・生産システム） F33 263133 間　悠眞 電気通信大学 A04 サイバーフィールド構築技術 17:00
17:15 A34 B34 263239 植原　晶 豊橋技術科学大学大学院 G02 バイオ・医療への応用展開 C34 263204 松本　公久 富山県立大学 D01 光応用技術・計測 D34 E34 263316 早田　展也 神戸大学 A08 システムのシンセシス（設計・サービス・生産システム） F34 263161 野田　朝陽 北海道大学 A04 サイバーフィールド構築技術 17:15
17:30 A35 B35 263235 松本　拓弥 豊橋技術科学大学 G02 バイオ・医療への応用展開 C35 263180 桑野　亮一 広島工業大学 D01 光応用技術・計測 D35 E35 F35 263287 何　林軒 北海道大学 A04 サイバーフィールド構築技術 17:30
17:45 A36 B36 263225 猿渡　健人 豊橋技術科学大学 G02 バイオ・医療への応用展開 C36 D36 E36 F36 17:45
18:00 A37 B37 263134 大西　由羅 名古屋大学 G02 バイオ・医療への応用展開 C37 D37 E37 F37 18:00
18:15 A38 B38 263081 佐藤　健太郎 岩手大学大学院 G02 バイオ・医療への応用展開 C38 D38 E38 F38 18:15
18:30 A39 B39 C39 D39 E39 F39 18:30
8:45 A40 B40 C40 D40 E40 F40 8:45
9:00 A41 B41 C41 D41 E41 F41 9:00
9:15 A42 B42 C42 D42 E42 F42 9:15
9:30 A43 B43 C43 D43 E43 F43 9:30
9:45 A44 B44 C44 D44 E44 F44 9:45

10:00 A45 B45 C45 D45 E45 F45 10:00
10:15 A46 263024 藤平　隼也 金沢大学大学院 B01 工作機械の高速高精度化 B46 263143 居松　正悟 大阪大学大学院 B13 プラナリゼーションCMPとその応用 C46 263058 伊東　聡 富山県立大学 D02 知的精密計測 D46 263036 畳開　篤志 明治大学大学院 E01 医用・人間工学 E46 KS09 小端　拓郎 東北大学 A08 システムのシンセシス（設計・サービス・生産システム） F46 263174 井上　悠理 電気通信大学 A04 サイバーフィールド構築技術 10:15
10:30 A47 263025 高野　晃成 金沢大学 B01 工作機械の高速高精度化 B47 263148 森下　浩彰 大阪大学大学院 B13 プラナリゼーションCMPとその応用 C47 263325 近藤　余範 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 D02 知的精密計測 D47 263108 佐藤　正承 ものつくり大学 E01 医用・人間工学 E47 KS10 小端　拓郎 東北大学 A08 システムのシンセシス（設計・サービス・生産システム） F47 263222 小口　陽平 電気通信大学 A04 サイバーフィールド構築技術 10:30
10:45 A48 263119 川浪　春希 神奈川大学大学院 B01 工作機械の高速高精度化 B48 263236 筒井　正彦 大阪大学 B13 プラナリゼーションCMPとその応用 C48 263107 久米　達哉 高エネルギー加速器研究機構 D02 知的精密計測 D48 263258 北岸　壮良 電気通信大学 E01 医用・人間工学 E48 263303 久保　健太 岡山県立大学大学院 A08 システムのシンセシス（設計・サービス・生産システム） F48 263214 木田　裕 北海道大学大学院 A04 サイバーフィールド構築技術 10:45
11:00 A49 263250 金子　歩 金沢工業大学 B01 工作機械の高速高精度化 B49 263275 大西　恒輝 九州工業大学 B13 プラナリゼーションCMPとその応用 C49 263313 寺山　裕 佐賀県工業技術センター D02 知的精密計測 D49 263336 垣本　映 職業能力開発総合大学校 E01 医用・人間工学 E49 263315 多喜　圭吾 神戸大学 A08 システムのシンセシス（設計・サービス・生産システム） F49 263288 吉原　迅人 北海道大学大学院 A04 サイバーフィールド構築技術 11:00
11:15 A50 263086 栗田　恒雄 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 B01 工作機械の高速高精度化 B50 263323 山本　颯真 長岡技術科学大学 B13 プラナリゼーションCMPとその応用 C50 263103 大西　徹 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター D02 知的精密計測 D50 E50 F50 11:15
11:30 A51 B51 263094 黒原　雄太 大阪大学 B13 プラナリゼーションCMPとその応用 C51 D51 E51 263332 澤谷　佑樹 東京大学大学院 A08 システムのシンセシス（設計・サービス・生産システム） F51 11:30
11:45 A52 B52 C52 D52 E52 263280 水畑　陽登 岡山県立大学大学院 A08 システムのシンセシス（設計・サービス・生産システム） F52 11:45
12:00 A53 B53 C53 D53 E53 263088 安河内　創也 大阪大学大学院 A08 システムのシンセシス（設計・サービス・生産システム） F53 12:00
12:15 A54 B54 C54 D54 E54 263005 筒井　優介 岡山県立大学 A08 システムのシンセシス（設計・サービス・生産システム） F54 12:15
12:30 A55 B55 C55 D55 E55 F55 12:30
12:45 A56 B56 C56 D56 E56 F56 12:45
13:00 A57 B57 C57 D57 E57 F57 13:00
13:15 A58 B58 C58 D58 E58 F58 13:15
13:30 A59 B59 C59 D59 E59 F59 13:30
13:45 A60 B60 C60 D60 E60 F60 13:45
14:00 A61 B61 C61 D61 E61 F61 14:00
14:15 A62 B62 C62 D62 E62 F62 14:15
14:30 A63 B63 C63 D63 E63 F63 14:30
14:45 A64 B64 C64 D64 E64 F64 14:45
15:00 A65 B65 C65 D65 E65 F65 15:00
15:15 A66 B66 C66 D66 E66 F66 15:15
15:30 A67 B67 C67 D67 E67 F67 15:30
15:45 A68 B68 C68 D68 E68 F68 15:45
16:00 A69 B69 C69 D69 E69 F69 16:00
16:15 A70 B70 C70 D70 E70 F70 16:15
16:30 A71 B71 C71 D71 E71 F71 16:30
16:45 A72 B72 C72 D72 E72 F72 16:45
17:00 A73 B73 C73 D73 E73 F73 17:00
17:15 A74 B74 C74 D74 E74 F74 17:15
17:30 A75 B75 C75 D75 E75 F75 17:30
17:45 A76 B76 C76 D76 E76 F76 17:45
18:00 A77 B77 C77 D77 E77 F77 18:00
18:15 A78 B78 C78 D78 E78 F78 18:15
18:30 A79 B79 C79 D79 E79 F79 18:30
8:45 A80 B80 C80 D80 E80 F80 8:45
9:00 A81 B81 C81 D81 E81 F81 9:00
9:15 A82 B82 C82 D82 E82 F82 9:15
9:30 A83 B83 C83 D83 E83 F83 9:30
9:45 A84 B84 C84 D84 E84 F84 9:45

10:00 A85 B85 C85 D85 E85 F85 10:00
10:15 A86 B86 263003 佐藤　泰士 ヤマハ発動機株式会社 B03 多軸制御加工計測 C86 263044 稲　秀樹 ANAX Optics株式会社 D02 知的精密計測 D86 263327 吉田　太陽 関西大学大学院 B08 曲面・微細形状の超精密加工と計測 E86 KS13 三宅　岳 パナソニック ホールディングス株式会社 A03 持続可能なものづくりのためのライフサイクルエンジニアリング F86 263130 田中　一平 兵庫県立大学 F01 表面処理・機能薄膜 10:15
10:30 A87 B87 263021 石川　隼人 電気通信大学大学院 B03 多軸制御加工計測 C87 263087 上野原　努 大阪大学大学院 D02 知的精密計測 D87 263326 髙見　大翔 関西大学大学院 B08 曲面・微細形状の超精密加工と計測 E87 KS14 三宅　岳 パナソニック ホールディングス株式会社 A03 持続可能なものづくりのためのライフサイクルエンジニアリング F87 263064 横山　昂輝 佐賀大学大学院 F01 表面処理・機能薄膜 10:30
10:45 A88 263069 平井　太朗 岡山大学大学院 B02 切削加工 B88 263045 坂井　俊斗 電気通信大学大学院 B03 多軸制御加工計測 C88 263195 赤尾　竜将 東京大学大学院 D02 知的精密計測 D88 263163 坂本　英寿 東京電機大学 B08 曲面・微細形状の超精密加工と計測 E88 263059 治田　一希 株式会社日立製作所 A03 持続可能なものづくりのためのライフサイクルエンジニアリング F88 263238 影山　和裕 秋田県立大学 F01 表面処理・機能薄膜 10:45
11:00 A89 263177 薄井　太一 東京電機大学大学院 B02 切削加工 B89 263034 杉原　皓樹 電気通信大学大学院 B03 多軸制御加工計測 C89 263273 藤島　悠右 秋田大学大学院 D02 知的精密計測 D89 263157 矢入　敬久 東京大学 B08 曲面・微細形状の超精密加工と計測 E89 263241 小國　皓将 摂南大学 A03 持続可能なものづくりのためのライフサイクルエンジニアリング F89 263202 小野寺　友弥 秋田県立大学 F01 表面処理・機能薄膜 11:00
11:15 A90 263178 新井　善貴 東京電機大学大学院 B02 切削加工 B90 263265 武田　優樹 東京農工大学 B03 多軸制御加工計測 C90 263294 髙井　絢之介 国立研究開発法人産業技術総合研究所 D02 知的精密計測 D90 E90 F90 11:15
11:30 A91 263138 吉野　雅彦 東京電機大学 B02 切削加工 B91 263295 古徳　友真 東京農工大学大学院 B03 多軸制御加工計測 C91 D91 E91 263019 金子　和樹 株式会社レクサー・リサーチ A03 持続可能なものづくりのためのライフサイクルエンジニアリング F91 263221 小林　稜汰 秋田県立大学 F01 表面処理・機能薄膜 11:30
11:45 A92 B92 C92 D92 E92 263063 渡邉　樹 東京大学大学院 A03 持続可能なものづくりのためのライフサイクルエンジニアリング F92 263190 小野　結己 大阪大学　大学院 F01 表面処理・機能薄膜 11:45
12:00 A93 B93 C93 D93 E93 F93 263141 榎本　光希 大阪大学 F01 表面処理・機能薄膜 12:00
12:15 A94 B94 C94 D94 E94 F94 12:15
12:30 A95 B95 C95 D95 E95 F95 12:30
12:45 A96 263073 村川　輝 東京大学 生産技術研究所 B02 切削加工 B96 263131 鈴木　美陽 北海道大学 B03 多軸制御加工計測 C96 263284 太田　有紀 九州工業大学 D02 知的精密計測 D96 KS11 渕脇　大海 横浜国立大学 C01 精密・超精密位置決め E96 F96 12:45
13:00 A97 263155 加藤　駿 福井大学 B02 切削加工 B97 263175 神﨑　雅裕 同志社大学大学院 B03 多軸制御加工計測 C97 263104 西　幸太郎 静岡大学 D02 知的精密計測 D97 KS12 渕脇　大海 横浜国立大学 C01 精密・超精密位置決め E97 F97 13:00
13:15 A98 263153 後藤　蒼空 福井大学大学院 B02 切削加工 B98 263194 桐明　颯汰 東京大学大学院 B03 多軸制御加工計測 C98 263166 高廣　望 北海道大学 D02 知的精密計測 D98 263047 佐久田　茂 ものつくり大学 C01 精密・超精密位置決め E98 F98 13:15
13:30 A99 B99 263227 神田　伊吹 明治大学大学院 B03 多軸制御加工計測 C99 263102 佐藤　遼 東北大学 D02 知的精密計測 D99 263255 平野　向輝 同志社大学 C01 精密・超精密位置決め E99 F99 13:30
13:45 A100 263067 下村　勇理 株式会社ヤマナカゴーキン B02 切削加工 B100 263228 佐藤　恒明 明治大学大学院 B03 多軸制御加工計測 C100 263301 増田　秀征 国立研究開発法人産業技術総合研究所 D02 知的精密計測 D100 263233 深谷　直希 名古屋大学 C01 精密・超精密位置決め E100 F100 13:45
14:00 A101 263230 LEE　KYUNGKI 名古屋工業大学 B02 切削加工 B101 C101 D101 E101 F101 14:00
14:15 A102 263334 安田　龍平 東京電機大学大学院 B02 切削加工 B102 C102 D102 263095 深田　茂生 信州大学 C01 精密・超精密位置決め E102 F102 14:15
14:30 A103 263335 長谷川　蛍 同志社大学大学院 B02 切削加工 B103 C103 D103 263039 二見　茂 株式会社システムの機能研究所 C01 精密・超精密位置決め E103 F103 14:30
14:45 A104 B104 C104 D104 263040 二見　茂 株式会社システムの機能研究所 C01 精密・超精密位置決め E104 F104 14:45
15:00 A105 B105 C105 D105 E105 F105 15:00
15:15 A106 B106 C106 D106 E106 F106 15:15
15:30 A107 B107 C107 D107 E107 F107 15:30
15:45 A108 B108 C108 D108 E108 F108 15:45
16:00 A109 B109 C109 D109 E109 F109 16:00
16:15 A110 B110 C110 D110 E110 F110 16:15
16:30 A111 B111 C111 D111 E111 F111 16:30
16:45 A112 B112 C112 D112 E112 F112 16:45
17:00 A113 B113 C113 D113 E113 F113 17:00
17:15 A114 B114 C114 D114 E114 F114 17:15
17:30 A115 B115 C115 D115 E115 F115 17:30
17:45 A116 B116 C116 D116 E116 F116 17:45
18:00 A117 B117 C117 D117 E117 F117 18:00
18:15 A118 B118 C118 D118 E118 F118 18:15
18:30 A119 B119 C119 D119 E119 F119 18:30

プロフェッショナルセッション（1）
「ロボット加工における計測・補正・制御」

企　画：精密工学会 学術交流委員会

プロフェッショナルセッション（2）
「AI・生成AIが変革する設計プロセスの未来像」

企　画：精密工学会 学術交流委員会
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G00 H00 I00 J00 K00 8:45
G01 H01 I01 J01 K01 9:00
G02 H02 I02 J02 K02 9:15
G03 H03 I03 J03 K03 9:30
G04 H04 I04 J04 K04 9:45
G05 H05 I05 J05 K05 10:00
G06 263008 福島　誠 埼玉工業大学 A06 金型設計・生産技術 H06 I06 J06 K06 10:15
G07 263050 奥野　倖輝 岐阜大学 A06 金型設計・生産技術 H07 263065 福岡　信彦 株式会社日立製作所　研究開発グループ A05 オープン指向のCAD/CAM開発 I07 J07 K07 10:30
G08 263185 高　峰 西日本工業大学 A06 金型設計・生産技術 H08 263218 杉澤　康友 富山県立大学 A05 オープン指向のCAD/CAM開発 I08 J08 K08 10:45
G09 263189 藤原　貴典 えふ・ラボ A06 金型設計・生産技術 H09 263261 川村　陽太 茨城大学 A05 オープン指向のCAD/CAM開発 I09 J09 K09 11:00
G10 H10 263268 木本　聖也 金沢大学大学院 A05 オープン指向のCAD/CAM開発 I10 J10 K10 11:15
G11 H11 I11 J11 K11 11:30
G12 H12 I12 J12 K12 11:45
G13 H13 I13 J13 K13 12:00
G14 H14 I14 J14 K14 12:15
G15 H15 I15 J15 K15 12:30
G16 H16 I16 J16 K16 12:45
G17 H17 I17 J17 K17 13:00
G18 H18 I18 J18 K18 13:15
G19 H19 I19 J19 K19 13:30
G20 H20 I20 J20 K20 13:45
G21 H21 I21 J21 K21 14:00
G22 263207 孫　岳 株式会社ジェイテクト B17 機能形状創製（付加製造，3Dプリンティング，ＭＩＤ） H22 263259 宮田　伊織 東京大学 C02 次世代センサ・アクチュエータ I22 263187 加藤　大暉 国立研究開発法人産業技術総合研究所 C03 ロボティクス・メカトロニクス J22 263317 武村　紀歩 大阪大学 D04 X線光学のための精密技術 K22 263076 神　雅彦 日本工業大学 E02 生産原論 14:15
G23 263009 乃村　涼太 東京電機大学 B17 機能形状創製（付加製造，3Dプリンティング，ＭＩＤ） H23 263079 田丸　雄摩 九州工業大学大学院 C02 次世代センサ・アクチュエータ I23 263002 佐藤　敦 大和大学 C03 ロボティクス・メカトロニクス J23 263099 永山　裕一 東京大学 D04 X線光学のための精密技術 K23 263032 林　正弘 ＱＶＩジャパン株式会社 E02 生産原論 14:30
G24 263186 土谷　歩太 東京科学大学 B17 機能形状創製（付加製造，3Dプリンティング，ＭＩＤ） H24 263229 吉田　修都 岡山大学 C02 次世代センサ・アクチュエータ I24 263283 三島　良太 同志社大学 C03 ロボティクス・メカトロニクス J24 263245 尾崎　大地 大阪大学 D04 X線光学のための精密技術 K24 263033 林　正弘 ＱＶＩジャパン株式会社 E02 生産原論 14:45
G25 263304 矢敷　伶 東京大学生産技術研究所 B17 機能形状創製（付加製造，3Dプリンティング，ＭＩＤ） H25 263066 青木　翔大 愛知工業大学大学院 C02 次世代センサ・アクチュエータ I25 263210 椿　大輝 同志社大学 C03 ロボティクス・メカトロニクス J25 263219 正藤　大輔 名古屋大学 D04 X線光学のための精密技術 K25 15:00
G26 263302 佐藤　智哉 日本大学 B17 機能形状創製（付加製造，3Dプリンティング，ＭＩＤ） H26 263072 岩間　成裕 東京大学大学院 C02 次世代センサ・アクチュエータ I26 263173 三田　兼弘 同志社大学 C03 ロボティクス・メカトロニクス J26 K26 263051 松澤　正明 合同会社KAGAMI E02 生産原論 15:15
G27 H27 I27 J27 KS07 堀場　弘司 量子科学技術研究開発機構 D04 X線光学のための精密技術 K27 263279 野邊　隆翔 群馬大学大学院 E02 生産原論 15:30
G28 263115 神戸　優輝 京都大学大学院 B17 機能形状創製（付加製造，3Dプリンティング，ＭＩＤ） H28 KS05 木津　良祐 国立研究開発法人産業技術総合研究所 C02 次世代センサ・アクチュエータ I28 263244 侯　立鵬 山形大学大学院 C03 ロボティクス・メカトロニクス J28 KS08 堀場　弘司 量子科学技術研究開発機構 D04 X線光学のための精密技術 K28 263276 岡田　翔矢 群馬大学 E02 生産原論 15:45
G29 263293 荒井　大輔 東京農工大学大学院 B17 機能形状創製（付加製造，3Dプリンティング，ＭＩＤ） H29 KS06 木津　良祐 国立研究開発法人産業技術総合研究所 C02 次世代センサ・アクチュエータ I29 263014 出口　響 金沢大学大学院 C03 ロボティクス・メカトロニクス J29 263098 吉永　享太 東京大学 D04 X線光学のための精密技術 K29 16:00
G30 263156 五味　優輝 東京農工大学 B17 機能形状創製（付加製造，3Dプリンティング，ＭＩＤ） H30 263126 井上　太優 岡山大学大学院 C02 次世代センサ・アクチュエータ I30 263182 大石　威風 同志社大学 C03 ロボティクス・メカトロニクス J30 263168 海老池　豊 東京大学大学院 D04 X線光学のための精密技術 K30 16:15
G31 263135 市原　悠理 東京農工大学大学院 B17 機能形状創製（付加製造，3Dプリンティング，ＭＩＤ） H31 263252 嶋岡　睦人 東京大学大学院 C02 次世代センサ・アクチュエータ I31 263169 大見　康晟 同志社大学 C03 ロボティクス・メカトロニクス J31 263140 小野　太輝 名古屋大学大学院 D04 X線光学のための精密技術 K31 16:30
G32 263017 杉本　祥悟 DMG森精機Additive株式会社 B17 機能形状創製（付加製造，3Dプリンティング，ＭＩＤ） H32 263074 笹村　樹生 ルンド大学 C02 次世代センサ・アクチュエータ I32 263011 山田　将貴 金沢大学 C03 ロボティクス・メカトロニクス J32 K32 16:45
G33 H33 I33 J33 263121 中村　優斗 名古屋大学大学院 D04 X線光学のための精密技術 K33 17:00
G34 263199 南　幸一郎 慶應義塾大学 B17 機能形状創製（付加製造，3Dプリンティング，ＭＩＤ） H34 I34 263170 和田　唯我 同志社大学 C03 ロボティクス・メカトロニクス J34 263154 小田　隆司 大阪大学 D04 X線光学のための精密技術 K34 17:15
G35 263106 曽根　明香里 慶應義塾大学大学院 B17 機能形状創製（付加製造，3Dプリンティング，ＭＩＤ） H35 I35 263111 高柳　翔 静岡理工科大学 C03 ロボティクス・メカトロニクス J35 263151 高廣　翼 東京大学 D04 X線光学のための精密技術 K35 17:30
G36 H36 I36 263053 栗末　光稀 電気通信大学 C03 ロボティクス・メカトロニクス J36 K36 17:45
G37 H37 I37 263324 桜井　真希 東京科学大学 C03 ロボティクス・メカトロニクス J37 K37 18:00
G38 H38 I38 263237 武藤　優太 東京大学 C03 ロボティクス・メカトロニクス J38 K38 18:15
G39 H39 I39 J39 K39 18:30
G40 H40 I40 J40 K40 8:45
G41 H41 I41 J41 K41 9:00
G42 H42 I42 J42 K42 9:15
G43 H43 I43 J43 K43 9:30
G44 H44 I44 J44 K44 9:45
G45 H45 I45 J45 K45 10:00
G46 263213 菊池　光哉 秋田県立大学 B12 複合研磨 H46 263145 藪田　義人 鳥取大学 D03 画像技術と産業システム応用 I46 263183 亀田　修司 株式会社タンガロイ B04 穴加工および穴形状精度の測定 J46 263060 小林　優誠 九州工業大学大学院 H03 ＭＥＭＳ商業化技術 K46 10:15
G47 263083 山本　久嗣 富山高等専門学校 B12 複合研磨 H47 263242 髙津　脩史 中央大学 D03 画像技術と産業システム応用 I47 263333 天王寺　秀太 同志社大学 B04 穴加工および穴形状精度の測定 J47 263123 常泉　宏陽 東京大学 H03 ＭＥＭＳ商業化技術 K47 10:30
G48 263061 川久保　英樹 信州大学 B12 複合研磨 H48 263274 青木　広宙 公立千歳科学技術大学 D03 画像技術と産業システム応用 I48 263118 篠﨑　烈 有明工業高等専門学校 B04 穴加工および穴形状精度の測定 J48 263124 中村　尊 東京大学 H03 ＭＥＭＳ商業化技術 K48 10:45
G49 H49 I49 263028 甲木　昭雄 九州大学 B04 穴加工および穴形状精度の測定 J49 263205 前山　工 東京大学 H03 ＭＥＭＳ商業化技術 K49 11:00
G50 H50 I50 J50 263277 マシア　ギルイ夏彦 東京大学 H03 ＭＥＭＳ商業化技術 K50 11:15
G51 H51 I51 J51 K51 11:30
G52 H52 I52 J52 K52 11:45
G53 H53 I53 J53 K53 12:00
G54 H54 I54 J54 K54 12:15
G55 H55 I55 J55 K55 12:30
G56 H56 I56 J56 K56 12:45
G57 H57 I57 J57 K57 13:00
G58 H58 I58 J58 K58 13:15
G59 H59 I59 J59 K59 13:30
G60 H60 I60 J60 K60 13:45
G61 H61 I61 J61 K61 14:00
G62 H62 I62 J62 K62 14:15
G63 H63 I63 J63 K63 14:30
G64 H64 I64 J64 K64 14:45
G65 H65 I65 J65 K65 15:00
G66 H66 I66 J66 K66 15:15
G67 H67 I67 J67 K67 15:30
G68 H68 I68 J68 K68 15:45
G69 H69 I69 J69 K69 16:00
G70 H70 I70 J70 K70 16:15
G71 H71 I71 J71 K71 16:30
G72 H72 I72 J72 K72 16:45
G73 H73 I73 J73 K73 17:00
G74 H74 I74 J74 K74 17:15
G75 H75 I75 J75 K75 17:30
G76 H76 I76 J76 K76 17:45
G77 H77 I77 J77 K77 18:00
G78 H78 I78 J78 K78 18:15
G79 H79 I79 J79 K79 18:30
G80 H80 I80 J80 K80 8:45
G81 H81 I81 J81 K81 9:00
G82 H82 I82 J82 K82 9:15
G83 H83 I83 J83 K83 9:30
G84 H84 I84 J84 K84 9:45
G85 H85 I85 J85 K85 10:00
G86 263012 田口　稜 茨城大学大学院 B19 加工のデータサイエンスとAI H86 263270 小澤　麗 東京大学大学院 G01 マイクロニードル（作製法とアプリケーション） I86 J86 263035 角田　晴義 明治大学 B14 電気エネルギー応用加工 K86 263078 渡邉　典子 株式会社Yui H01 マイクロ・ナノ加工とその応用 10:15
G87 263046 守川　駿之介 茨城大学 B19 加工のデータサイエンスとAI H87 263282 中村　京香 近畿大学大学院 G01 マイクロニードル（作製法とアプリケーション） I87 KS15 溝尻　瑞枝 東北大学 H04 表面ナノ構造・ナノ計測 J87 263179 田島　聖悟 明治大学大学院 B14 電気エネルギー応用加工 K87 263071 奥村　飛隆 カイインダストリーズ株式会社 H01 マイクロ・ナノ加工とその応用 10:30
G88 263256 大田　大貴 同志社大学大学院 B19 加工のデータサイエンスとAI H88 263158 近藤　晟菜 近畿大学大学院 G01 マイクロニードル（作製法とアプリケーション） I88 KS16 溝尻　瑞枝 東北大学 H04 表面ナノ構造・ナノ計測 J88 263037 兼子　昇大 明治大学大学院 B14 電気エネルギー応用加工 K88 263198 會澤　周 茨城大学 H01 マイクロ・ナノ加工とその応用 10:45
G89 263278 喜多　俊介 同志社大学 B19 加工のデータサイエンスとAI H89 263281 湯川　梨乃亜 近畿大学大学院 G01 マイクロニードル（作製法とアプリケーション） I89 263125 桑田　直希 大阪大学 H04 表面ナノ構造・ナノ計測 J89 263049 武岡　諒也 明治大学大学院 B14 電気エネルギー応用加工 K89 263113 土屋　柊次 茨城大学大学院 H01 マイクロ・ナノ加工とその応用 11:00
G90 H90 263117 長戸　悠馬 近畿大学大学院 G01 マイクロニードル（作製法とアプリケーション） I90 263010 若狭　琢人 東京理科大学 H04 表面ナノ構造・ナノ計測 J90 263070 森　賢斗 明治大学大学院 B14 電気エネルギー応用加工 K90 263120 杉山　文哉 茨城大学大学院 H01 マイクロ・ナノ加工とその応用 11:15
G91 263122 鈴木　宏弥 岡山大学大学院 B19 加工のデータサイエンスとAI H91 I91 263027 中澤　謙太 静岡大学 H04 表面ナノ構造・ナノ計測 J91 K91 11:30
G92 263139 和田　一真 摂南大学大学院 B19 加工のデータサイエンスとAI H92 I92 263029 MATHES HEWAGE　PATHUM 静岡大学大学院 H04 表面ナノ構造・ナノ計測 J92 K92 11:45
G93 263208 帷子　知輝 岩手大学大学院 B19 加工のデータサイエンスとAI H93 I93 J93 K93 12:00
G94 H94 I94 J94 K94 12:15
G95 H95 263272 岡村　有馬 関西大学大学院 G01 マイクロニードル（作製法とアプリケーション） I95 J95 263054 胡　清鶴 秋田県立大学 B14 電気エネルギー応用加工 K95 263057 八田　武蔵 東京電機大学大学院 H01 マイクロ・ナノ加工とその応用 12:30
G96 H96 263299 秋山　勇貴 関西大学大学院 G01 マイクロニードル（作製法とアプリケーション） I96 J96 263052 武沢　英樹 工学院大学 B14 電気エネルギー応用加工 K96 263137 升田　貴之 東京大学大学院 H01 マイクロ・ナノ加工とその応用 12:45
G97 H97 263290 水田　竜亮 関西大学 G01 マイクロニードル（作製法とアプリケーション） I97 KS17 押切　友也 東北大学 多元物質科学研究所 H04 表面ナノ構造・ナノ計測 J97 263172 小谷野　智広 金沢大学 B14 電気エネルギー応用加工 K97 263144 加藤　優貴 千葉大学 H01 マイクロ・ナノ加工とその応用 13:00
G98 263031 XIE　JIN 華南理工大学 B07 超砥粒ホイール応用加工技術の新展開 H98 263267 山田　恭平 関西大学大学院 G01 マイクロニードル（作製法とアプリケーション） I98 KS18 押切　友也 東北大学 多元物質科学研究所 H04 表面ナノ構造・ナノ計測 J98 263160 久保田　竜太 職業能力開発総合大学校 B14 電気エネルギー応用加工 K98 263223 植山　光貴 東京都立大学 H01 マイクロ・ナノ加工とその応用 13:15
G99 263109 松本　幸大 日本工業大学大学院 B07 超砥粒ホイール応用加工技術の新展開 H99 I99 263251 松永　耀 大阪大学大学院 H04 表面ナノ構造・ナノ計測 J99 263068 丸山　航平 岡山大学大学院 B14 電気エネルギー応用加工 K99 263147 磯谷　拓真 東京都立大学大学院 H01 マイクロ・ナノ加工とその応用 13:30
G100 263162 五十嵐　悠星 京都工芸繊維大学 B07 超砥粒ホイール応用加工技術の新展開 H100 I100 263231 上西　良彦 立命館大学 H04 表面ナノ構造・ナノ計測 J100 K100 13:45
G101 263240 渡邊　幸司 大阪産業技術研究所 B07 超砥粒ホイール応用加工技術の新展開 H101 I101 263091 西小路　喬介 立命館大学院 H04 表面ナノ構造・ナノ計測 J101 263093 新村　大貴 富山県立大学大学院 B14 電気エネルギー応用加工 K101 14:00
G102 263249 一谷　周平 摂南大学 B07 超砥粒ホイール応用加工技術の新展開 H102 I102 J102 263188 夏　恒 東京農工大学 B14 電気エネルギー応用加工 K102 14:15
G103 H103 I103 263084 西邨　功祐 立命館大学大学院 H04 表面ナノ構造・ナノ計測 J103 263128 戸張　由宇 福岡工業大学 B14 電気エネルギー応用加工 K103 14:30
G104 H104 I104 263092 箱崎　太志 立命館大学大学院 H04 表面ナノ構造・ナノ計測 J104 263257 椿井　透真 名古屋工業大学大学院 B14 電気エネルギー応用加工 K104 14:45
G105 H105 I105 263089 中山　寛太 静岡大学 H04 表面ナノ構造・ナノ計測 J105 263132 石井　啓太 岡山大学 B14 電気エネルギー応用加工 K105 15:00
G106 H106 I106 263090 山本　聖真 静岡大学 H04 表面ナノ構造・ナノ計測 J106 K106 15:15
G107 H107 I107 J107 263285 石川　舜典 秋田県立大学大学院 B14 電気エネルギー応用加工 K107 15:30
G108 H108 I108 J108 263097 鈴木　一正 秋田県立大学 B14 電気エネルギー応用加工 K108 15:45
G109 H109 I109 J109 263016 伊藤　幸弘 東京都立産業技術高等専門学校 B14 電気エネルギー応用加工 K109 16:00
G110 H110 I110 J110 263264 夏　恒 東京農工大学 B14 電気エネルギー応用加工 K110 16:15
G111 H111 I111 J111 263328 夏　恒 東京農工大学 B14 電気エネルギー応用加工 K111 16:30
G112 H112 I112 J112 K112 16:45
G113 H113 I113 J113 K113 17:00
G114 H114 I114 J114 K114 17:15
G115 H115 I115 J115 K115 17:30
G116 H116 I116 J116 K116 17:45
G117 H117 I117 J117 K117 18:00
G118 H118 I118 J118 K118 18:15
G119 H119 I119 J119 K119 18:30
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